
－ 可集成于 SEM/FIB 和双束系统，实现曝光的自动拼接
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纳米工件台

■ 提供纳米分辨率的运动，可与现存 SEM/FIB 和双束系统兼容，获得亚微米的拼接精度

■ 运动行程：20x20mm2, 30x30mm2, 50x50mm2

■ 运动分辨率：1nm

■ 网络控制单元（Ethernet 通讯方式）

19" 机箱

4 个驱动输出（+/-40V）

4 个模拟信号输入

2 个位置测量系统输入

■ 电源：5V， 9A

■ 软件：NanoControl 基本版本用于手动控制马达轴运动

 PositionTable, 进行位置存储；用于控制纳米马达，移动至所存储的位置

 自动拼接软件，集成于 Raith 软件中
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